Modalités de contrdle des connaissances et des compétences Année universitaire 2022/2023

Intitulé du diplome LP-Optique Professionnelle ANNEE UNIVERSITAIRE 2023-2024 COLLEGIUM S&T
Composante(s) concernées SciFA
Session 1 ou unique Session 2 Paramétrage APOGEE
N° Semestre | Nature Elément Code Nom complet Crédits Coef. MOdahtF de l\ll?ture de(s) 'l\{ombre Durée Ne’ature de l\fombre Durée Baréme Conservation Durée d,e Note mlnl'de Capitalisation Report Note minimale de
contrdle I'épreuve (s) | d'épreuves |'épreuve | d'épreuves conservation conservation report
BLOC 1 Coefficient 2
5WUE2M01 UE UE 503 Basse vision 4 4 oui
Ecrit pour 3 épreuves
EC toutes les de méme 1H par épreuve / / / sur 20 lan demande de |'éty non non (CCl)
5WEE2MO01 EC Basse vision - Equipements spéciaux 0,75 CCl épreuves coefficient
SWEE2MO02 EC EC Posturologie et ergonomie 0,25 CCi Ecrit 1 1H écrit / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
S5WUE2M02 UE UE 504 Optométrie 4 4 oui
Ecrit pour 2 épreuves
EC Ccl toutes les de méme 2H par épreuve / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
SWEE2MO03 EC Optométrie 0,6 épreuves coefficient
SWEE2M04 EC EC Mise en pratique UE 504 0,4 CCl TP 1 ORAL / / / sur 20 oui 1an demande de I'éty non non (CCl)
5WUE2M03 UE UE 505 Contactologie 4 4 oui
Ecrit pour 2 épreuves
EC ccl toutes les de méme 2H par épreuve / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
SWEE2M05 EC Contactologie 0,6 épreuves coefficient
5WEE2MO06 EC EC Mise en pratique UE 505 04 CCi TP 1 ORAL / / / sur 20 oui 1lan demande de I'éty non non (CCl)
5WUE2M04 UE UE 506 Caractérisation des matériaux pour I'optique 4 4 oui
5WEE2MO07 EC EC Caractérisation des matériaux pour l'optique 0,6 CCl Ecrit 1 2H / / / sur 20 oui 1lan demande de I'éty non non (CCl)
5WEE2MO08 EC EC TP de caractérisation 0,4 CCl TP 1 RAPPORT TP / / / sur 20 oui 1an demande de I'éty non non (CCl)
5WCE2MO01 UE UE CHOIX 4 4
S5WUE2MO06 UE UE 501 Mise a niveau : TP Opticien Lunetier 4 4 oui
S5WEE2M12 EC EC Anatomie et physiologie de I'oeil - Contactologie 0,25 CCI Ecrit 1 2H / / / sur 20 oui 1an h demande de I'éty non non (CCl)
SWEE2M13 EC EC Verres ophtalmiques 0,25 CCI Ecrit 1 2H / / / sur 20 oui 1an h demande de I'éty non non (CCl)
S5WEE2M14 EC EC Mise en pratique UE 501 0,5 CCI TP 1 Rapport TP / / / sur 20 oui 1an h demande de I'éty non non (CCl)
5WUE2M07 UE UE 502 Mise a niveau Optique Ondulatoire 4 4 oui
Ecrit pour 2 épreuves
EC toutes les de méme 2H par épreuve / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
5WEE2M15 EC Optique ondulatoire 0,65 CCl épreuves coefficient
5WEE2M16 EC EC Mise en pratique UE 502 0,35 CCl TP 1 RAPPORT TP / / / sur 20 oui 1lan demande de I'éty non non (CCl)
5WUE2M05 UE UE 507 Transverse 1 4 4 oui
S5WEE2M09 EC EC Anglais
5WMONMO1 MATI 5.01MAL1 : Anglais 0,4 ccl Ecrit 1 2H / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
S5WEE2M10 EC EC Outils informatiques 0,3 CCl Ecrit 1 Examen TP / / / sur 20 oui 1lan demande de I'éty non non (CCl)
S5WEE2M11 EC EC Gestion d'entreprise et technique de vente 0,3 CCl Ecrit 1 2H / / / sur 20 oui 1lan demande de |'éty non non (CCl)
6WUE2M01 UE UE UE 601 Contactologie avancée 4 4 oui
Ecrit pour 2 épreuves
EC 0,65 ccCl toutes les de méme 1H par épreuve / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
6WEE2MO01 EC Contactologie avancée épreuves coefficient
6WEE2M02 EC EC Mise en pratique UE 601 0,35 CCl TP 1 ORAL / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
6WUE2M02 UE UE UE 602 Optométrie avancée 4 4 oui
Ecrit pour 2 épreuves
EC 0.6 ccl toutes les de méme 1H par épreuve / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
6WEE2MO03 EC Optométrie avancée épreuves coefficient
6WEE2MO04 EC EC Mise en pratique UE 602 0.4 CCl TP 1 ORAL / / / sur 20 oui 1an demande de I'éty non non (CCl)
6WUE2M03 UE UE UE 603 Laser et applications 4 4 oui
Ecrit pour 2 épreuves
EC 0,6 ccCl toutes les de méme 1H par épreuve / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
6WEE2MO05 EC Laser et applications épreuves coefficient
6WEE2MO06 EC EC Mise en pratique UE 603 0,4 (ele] TP 1 RAPPORT TP / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
6WUE2M04 UE UE UE 604 Transverse 2 4 4 oui
6WEE2M07 EC EC Anglais
6WMONMO1 MATI 6.01MAL1 : Anglais 0,4 cCl Oral 1 ORAL / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
6WEE2MO08 EC EC Législation 0,4 CCi Ecrit 1 2H / / / sur 20 oui lan demande de I'éty non non (CCl)
6WEE2M09 EC EC Méthodologie 0,2 CCl Ecrit 1 2H / / / sur 20 oui 1an demande de |'éty non non (CCl)
BLOC 2 Coefficient 1
6WUE2MO05 UE UE UE 605 Projet tuteuré 8 8 oui
6WPE2MO01 UE PRJ Projet tuteuré de 150H Ecrit/Oral 1 Rapport+Soutenance / / / sur 20 non non (CCl)
6WUE2MO06 UE UE UE 606 Stage 12 12 oui
6WTE2MO01 UE STG Stage de 12 semaines Ecrit/Oral 1 Rapport+Soutenance / / / sur 20 non non (CCl)
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ABSENCES :

Toute absence en CM, TD, TP, conférences doit étre jusitifiée dans les 3 jours aupres de |I'administration et de I'enseignant concerné
Seuls les documents originaux seront acceptés pour justifier les absences

En cas d'absence injustifiée a une séance de travaux pratiques ou a un contrdle continu, I'étudiant se verra attribuer la note de 0/20 a cette séance
En cas d'absence justifiée a une séance de TP ou a un contréle, I'enseignant pourra demander a I'étudiant de rattraper ce TP ou ce contréle méme si I'étudiant n'en n'a pas fait lui-méme la demande.

VALIDATION

Seul le bloc 2 est défini comme un bloc caractéristique devant étre impérativement validé avec une moyenne minimale de 10
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